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RTU studiju kurss "Mikro- un nanotehnologijas"

31000 Biivniecibas un masinzinibu fakultate

Visparéja informacija
Kods MMK702
Nosaukums Mikro- un nanotehnologijas

Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles

Atbildigais macibspeks

Jurijs Dehtjars - Habilitétais doktors, Profesors

Macibspéks

Emma Sidlovska - Doktors, Pasniedzgjs

Apjoms dalas un kreditpunktos

1 dala, 9.0 kreditpunkti

Studiju kursa Tstenosanas valodas

LV, EN

Anotacija

Kursa tiek apskatiti mikro un nanotehnologijas izmantojamie materiali, to iegii$ana un fizikalas
pasibas atkariba no kristalografiskas uzbtives. Tiek skaidrotas tehnologijas mikro un nanoieri¢u
razo$anai: mehaniska apstrade, epitaksija, litografija, drukasana, uzputinasana un citas.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetence€s un
prasmes

Sniegt zinasanas par mikro un nanoiericu izgatavosanu; par mikrosh&mu materialiem; mikro un
nanotehnologiju materialiem; materialu izgatavo$anu; apstradi; materialu kvalitates parbaudi,
pielietojot spektroskopijas un mikroskopijas metodes.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstaviga darba laika studenti iepazisies ar literatiiras avotiem un apspriedis tos. lepaziSanas
procesa jaapskata sekojosas nodalas: integralo mikrosheému materialu izgatavosanas metodes,
materialu stiena audzeSanas metodes, stiena tiriSana, mehaniska, kimiska un elektrokimiska
apstrade, fotolitografija, difuzija, jonu implantacija, kodinasana; nanomateriali, graféni, fulleréni,
to struktiira, veidoSanas metodes, ipasSibas. Iepazisanas ar MEMS tehologijam un konstrukcijam.
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NepiecieSamas priekszinasanas

NepiecieSamas priekszinasanas vispargja fizika un kimija, elektrotehnika un elektronika,
mehanika.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Integralo mikrosh&ému materiali un pusvaditaju monokristala stiena audze$anas metodes. 5 0 0 0
Stiena ftiriSana, kristalografiska orientacija, grieSanas metodes un planara epitaksiala tehnologija. 6 0 0 0
Pusvaditgju plaksnes mehaniska apstrade, kimiska un elektrokimiska apstrade, epitaksija. 6 0 0 0
Fotolitografija un fotoSabloni, diftizija, jonu implantacija, kodinasana. 5 0 0 0
Reljefa veido$ana, metalizacijas sistémas. 5 0 0 0
Kontroloperacijas, skraibé$ana, montéSana un hermetizacija. 5 0 0 0
Spektroskopijas un mikroskopijas metodes. 10 0 0 0
Nanotehnologija, terminologija. 4 0 0 0
Graféni, fulleréni, nanocaurules. 6 0 0 0
Nanocarules struktiira, hiralitates lenkis. 4 0 0 0
VeidoSanas metodes, TpaSibas. 10 0 0 0
Tunelefekts, kvantu punkts. 4 0 0 0
MEMS tehnologijas. 10 0 0 0
Nanostruktiiras izmantoSana medicind un citas nozargs. 16 0 0 0
Kopa: 96 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vértésana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu verté$anas metodes

Parzina pusvaditaju materialus.

Zinasanas parbaudes tests.

Parzina mikroshému izgatavosanas tehnologijas

Zinasanas parbaudes tests.

Parzina spektroskopijas un mikroskopijas metodes

Zinasanas parbaudes tests.

Parzina nanodalinas veidus un tos raZo$anas tehnologiju

Zinasanas parbaudes tests.

Spgj izstradat mikroshémas izgatavo$anas tehnologijas

Zinasanas parbaudes tests.




Studiju rezultatu vertéSanas kriteriji
Kritérijs

% no kopgja vertejuma

Testi (praktiskajas nodarbibas) 50
Eksamens 50

Kopa: 100

Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs
1. 9.0 5.0 1.0 0.0 *




